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Реферат:
1. Розроблено і реалізовано, на основі методу РФЕ, концепцію впливу на домішково-дефектну систему
епітаксійних шарів та структур А3В5 комплексним легуванням хімічними елементами різного
функціонального призначення, одні із котрих виконують роль гетерів неконтрольованих домішок, інші -
підсилювачів ефекту гетерування. На прикладі сполук GaAs, AlGaAs, InP, InGaAs, InGaAsP досліджено основні
закономірності впливу комплексного легування рідкісноземельними та ізовалентними ементами на їх
фотолюмінесцентні, кінетичні та структурні властивості. Визначено оптимальні кількісні співвідношення між
рідкісноземельними та ізовалентними елементами у розплаві, при котрих параметри епітаксійних шарів,
отриманих методом РФЕ, є найкращими. Запропоновано механізм очистки епітаксійних шарів А3В5 під
впливом комплексного легування. Отримані результати лягли в основу нових технологічних підходів до
формування приладних епітаксійних структур А3В5 з покращеними характеристиками.

2. Conception of influence on admixture-imperfect system of epitaxial layers and structures A3B5 on the basis of
LPE method is developed and realized in this work due to complex dopping by the chemical elements of different



functional destination, some of them execute role of geters of uncontrolled admixtures, other - execute role of
boosters of getero-effect. Basic regularity of influence of complex dopping by rare-earth and izovalent elements
on their photoluminescent, kinetic and structural properties are explored on the example of connections of GaAs,
AlGaAs, InP, InGaAs, InGaAsP. Optimum quantitative correlations between rare-earth and izovalent elements in
melts are determinated. At these correlations parameters of epitaxial layers obtained by LPE method are the best.
Obtained results were the basis for new technological approaches to forming device epitaxial structures A3B5 with
improved parametres.
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